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 表面機能性改質技術ࡿࡍ空間選択性を有ࡿよ࡟ࢨ࣮ࣞ

 局所改質ࡢ局所ไ御 3．SiC潤滑性ࡢ性ࢀࡠ．2 ࢢンࢽ࣮ࣆࢨ࣮ࣞ．1

 表面強化処理技術ࡿよ࡟ࢨ࣮ࣞ

硬度，疲労強度ࡢ向ୖ࡜ 

応力腐食割ࢀ感受性ࡢ低減効果 

࣭従来ࢩࡢョࢽ࣮ࣆࢺࢵンࢢよࡶࡾ 

高信頼性，局所性，深い効果層 

࣭特࢖ࣛࢻ࡟環境対応，薄膜や 

複合材料へࡢ適用を研究中 
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1. 表面硬度ࡢ処理࡛銅板࢖ࣛࢻ
が最大約50HV向ୖ

 改質技術ࡢ性ࢀࡠࡢ表面ࢫࣛ࢞

表面粗さ，透過率を損࡞わࡎ 

広い接触角範囲࡟改質可能 

見え࡞い 流路形成へ応用

 ࢫࣛ࢞࡟ようࡢプࣜンタ࣮ࢨ࣮࣭ࣞ

表面࡟微細流路を描画印ๅ可能 

࣭液滴ࡢ自己輸送能力付୚ࡶ実現 
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2. 接触角が5~110°ま࡛変化ࡢࢫ対応し࢞ࣛ࡟照射条件ࢨ࣮ࣞ
視認୙可能͞࡞見え࡞い͟微細流路ࢨ࣮ࣞࡢ描画を実現

SiC表面࡟高潤滑࣮࢝࣎ン層形成 

形状変化を伴わࡎ基板一体型ࡢ 

極薄࣮࢝࣎ン相を形成可能 

࣭摩擦係数SiC1/10ࡢ程度 

 ，ࡵたࡢ直接描画ࡿよ࡟ࢨ࣮࣭ࣞ

 が୙要ࢫプࣟセࢢンࢽタ࣮ࣃ

 応用࡟固体潤滑層ࡢンࢩ࣐ࣟࢡ࢖࣐࣭

5 10
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Original

RT

300℃
400℃

C-face

Load, N

F
ri

ct
io

n 
co

ef
fi

ci
en

t

3. 改質前࡜比較し摩擦係数1/10ࡣ以ୗࡢ高潤滑
単結晶SiCୖ࣮࣎࢝ࢫ࢓ࣇࣝࣔ࢔࡟ン層を直接形成

 ࢫ࢓ࣇࣝࣔ࢔

࣮࢝࣎ン 

SiC 

機械工学 先進製造࣭機能材料 
，改質，機能性薄膜材料、表面機能創出ࢨ࣮ࣞ
機能性プࣜン࢕ࢸンࢢ 

機械系 准教授 青野 祐子 




